








































专利名称(译) 超声波探头，超声波成像设备及其控制方法

公开(公告)号 US20160206288A1 公开(公告)日 2016-07-21

申请号 US14/868606 申请日 2015-09-29

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO.，LTD.

[标]发明人 CHOI MINSEOG
KIM YOUNGIL
SONG JONG KEUN
LEE EUNSUNG

发明人 CHOI, MINSEOG
KIM, YOUNGIL
SONG, JONG KEUN
LEE, EUNSUNG

IPC分类号 A61B8/08 A61B8/00

CPC分类号 A61B8/5207 A61B8/4444 A61B8/5215 A61B8/56 A61B8/4405 A61B8/54 A61B8/14 A61B8/4494

优先权 1020150009235 2015-01-20 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声波探头包括光学谐振波导，其被配置为接收回波超声波信号;计算
器，被配置为基于在光学谐振波导内行进的光学信号的波长的变化来计
算回波超声信号的声压，该变化响应于接收回波超声信号的光学谐振波
导而发生;转换器，被配置为基于回波超声信号的声压将回波超声信号转
换为电信号。
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